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מס' קורס שם הקורס מס' שעות

0542-4722 מבוא למערכות זעירות( עם מעבדה) 4

0542.4720 התנהגות מכנית של חומרים 4

0542.4291 מעבדה בחומרים הנדסיים 1

0542.4220 תורת התנודות 4

0542.2300 מכניקת מוצקים (2) 4

טכנולוגיה של מוליכים למחיצה+רכיבים מכנים=מערכות זעירות

ההודעה על הקורס המחליף את ההתנהגות המכנית תבוא בהמשך



What is MEMS About?
Semiconductor technology

+mechanical elements = MEMS

Accererometer

and miniaturization

by St.J. Dixon-Warren

IPhone Accelerometer



Outlook



MEMS יישומי
TI chip-the most complicated mechanical system ever built
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TI chip-the most complicated mechanical system ever built



מסכים מקרנים
Micromirror

Wearable displays

MEMS יישומי



Laser Scanners

Fraunhofer ISIT



Examples of Medical MEMS

Drug delivery, painlessMicromachined ultrasonic cutting tool

A. Lal, IEEE Eng. in Med. Biology Soc.1998.

Microfabricated neural probes

D.T. Kewley et al, Sens Act. 58, 1997

Implantable wireless sensor for 
blood pressure monitoring

CardioMEMS



Inertial Sensors –Applications

Source:Yole Développement



Inertial Sensors – Automotive

Airbag control



Source: Yole Développement

Integrated Passive 
Devices:

MEMS יישומי 



Reflective MEMS Display

available at www.qualcomm.com

The color is defined by the thickness of the gap Arrays of the mirrors

Source: Yole Développement

http://www.qualcomm.com/mirasol/technology


MEMS Logic

IEEE Spectrum April 2014

MEMS Switch array

9- by 9-millimeter relay test chip contains a 100-relay 
multiplier (University of California, Berkeley, MIT)



MEMS Market

Source:Yole Développement 2014

Devices including moving parts in µm to mm range and using 
photolithography for manufacturing; MEMS components not 
including entire systems.

http://www.yole.fr/index.asp
x
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http://www.yole.fr/index.aspx


Devices Fabricated at TAU

TAU MDCL


